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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Campus Arcos

PORTARIA Nº 1822/IFMG, DE 22 DE ABRIL DE 2026

Dispõe  sobre  a  constituição  da  Comissão
Avaliadora do Processo Seletivo para para Estágio
Não-Obrigatório, Edital nº 415/2026, no âmbito do
IFMG Campus Arcos.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MINAS GERAIS, CAMPUS ARCOS,  no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no
DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de
setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20 e o que
consta no Processo nº 23808.000309/2026-57, resolve:

Art. 1º Constituir a Comissão Avaliadora do Processo Seletivo para para Estágio
Não-Obrigatório,  Edital  nº 415/2026, no âmbito do IFMG Campus Arcos,  composta pelos
servidores abaixo relacionados:
NOME MATRÍCULA FUNÇÃO

Cláudio Alves Pereira 1758880 Presidente

Cláudia Maria Soares Rossi 2883874 Membro

Meriely Ferreira de Almeida 2661661 Membro

Art. 2° A vigência desta portaria estará condicionada ao cronograma do Edital
nº 415/2026.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroagem a 01º de abril de 2026.
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